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M E M O  R I  A D E S C R I  P T I  V A
de una P a te n te  de- In v en c ió n  ñor 20 aRos, 

a  nombre de:
C. Lorenz A k t ie n ^ e s e l l s c h a f t . r e s id e n te  en 
B er l i n —Tempelhof (A lem ania), p o r 

"PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACION DE SOSTE­
NES DESTINADOS A SISTEMAS DE ELECTRODOS DE 

RECIPIENTES DE DESCARGA".

P ara  e l  so s té n  de lo s  s is te m a s  de e le c tr o d o s  de r e c ip ie n ­
t e s  de d esca rg a  se  ha  empleado h a s ta  ah o ra  muchas v eces l a  m ica . 
Pero so b re  m ica no pueden m ontarse  s is te m a s  de e le c tr o d o s  a lg o  
p esad o s , pues en to n ces  lo s  e s fu e rz o s  m ecánicos no pueden ya r e ­
c i b i r s e  p o r l a  m ica . En t a l e s  c a se s  se  h a  p ro ced ido  a  em plear 
cerám ica en lu g a r  de l a  m ica . Cuando se  montan s is te m a s  de e le c ­
tro d o s  com plicados se ha  empleado muchas v eces un d isc o  cerám ico , 
en e l  que se  apoyan lo s  d iv e rs o s  e le c tro d o s  e n t r e  s í  a tra v e sa d o s  
p o r ra n u ra s  o a g u je ro s . Pero  e s te  d isc o  cerám ico e s t á  som etido 
a f u e r t e s  e s fu e rz o s  m ecán icos, cuando lo s  e le c tro d o s  que se  han 
de apoyar poseen un peso g ra n d e . Además todo  e s fu e rz o  térm ico  
i r r e g u l a r  de l a  cerám ica puede d ar lu g a r  a que s e  p re se n te n  pe­
l i g r o s  de r o tu r a .

P ara s o s te n e r  l o s  s is te m a s  de e le c tro d o  de r e c ip ie n te s  de 
d e sca rg a  se  propone según e l  in v e n to , em plear v a r io s  tro z o s  ce­
rám icos a i s l a d o s ,  de s u e r te  que p a ra  cada apoyo e x i s t a  una p ie z a  
a i s la d o r a ,  que se  f i j a  con a u x i l io  de un ca sq u e te  de f i j a c i ó n  
en un d i seo común de s o s té n  de m e ta l , p re fe re n te m e n te  m ed ian te  
so ld a d u ra .
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20 G rac ias  a  l a  nueva d is p o s ic ió n  se  consigue  que e l  cuerpo a i s ­
la d o r  de cerám ica sea  muy pequeño y  po r e l l o  s e  lo g ra  que lo s  es­
fu e rz o s  té rm ic o s  sean  un ifo rm es y  se o b tie n e  una r e s i s t e n c i a  me­
c á n ic a  re la t iv a m e n te  g ran d e . O tra  v e n ta ja  de l a  d is p o s ic ió n  se  ha­
l l a  en que l a s  d i s ta n c ia s  de lo s  p u n ta le s  de lo s  e le c tro d o s  d e s t i -  

2$ nados a l  so s té n  re s p e c to  a l  d is c o  de s o s té n  se  r e a l i c e  en una
p l a n t i l l a ,  con lo  c u a l a l  mismo tiem po t i e n e  lu g a r  l a  u n ión  e n t r e  
lo s  c a sq u e te s  m e tá lic o s  que ab razan  lo s  d is c o s  cerám icos y e l  d i s ­
co de s o s té n , de s u e r te  que se  co n sigu e  in d e p e n d iz a rse  de l a s  to ­
l e r a n c ia s  re la t iv a m e n te  g ran d es de l a  ce rám ica .

30 Los e le c tro d o s  que poseen e l  mismo p o te n c ia l  e l é c t r i c o  que
e l  d isc o  de s o s té n  pueden s in  em plear p a r te s  a i s la d o r a s  ap o y arse  
d irec tam e n te  en dicho d is c o . S i é s te  se  e n c u e n tra , p o r e jem p lo , 
a l  p o te n c ia l  c a tó d ic o , en to n ces lo s  cá to d os pueden s o s te n e rs e  <̂1 — 
rec ta m e n te  en e l  d isc o  con a u x i l io  de p u n ta le s  o c i n t a s .  Aquí e s  

3$ co n v en ien te  h a c e r  lo  más pequeña p o s ib le  l a  co n d u c tiv id ad  té rm ic a  
de lo s  p u n ta le s  empleados p a ra  s o s te n e r  l o s  c á to d o s . Dn m a te r ia l  
u t i l i z a b l e  p a ra  e s to  es  una a le a c ió n  de h i e r r o ,  m olibdeno y  n íq u e l  
( l a  llam ada a le a c ió n  A ), que posee una r e s i s t e n c i a  té rm ic a  e le v a ­
da y  pequeña co n d u c tiv id ad  té r m ic a .

40 E l d isc o  so p o rte  debe p re fe re n te m en te  en lo s  p u n to s , en lo s
que se  en c u e n tra n  lo s  o r i f i c i o s  p a ra  s o s te n e r  lo s  p u n ta le s  c a l ie n ­
t e s  de l o s  c á to d o s , p re s e n ta r  un e sp eso r lo  más pequeño p o s ib le .  
P or eso l a  se c c ió n  t r a n s v e r s a l  d e l d isco  en e s to s  puntos se  red u ­
ce a n te s ,  po r e jem plo , m ed ian te  re c a lc a d o  o prensado e in m e d ia ta -  

45 m ente después se estam pan lo s  ag u je ro s  p a ra  lo s  p u n ta le s#
Al r e a l i z a r  l a  c o n s tru c c ió n  de lo s  d is c o s  cerám icos n ecesa­

r i o s  p a ra  e l  a is la m ie n to  e n t r e  lo s  p u n ta le s  de s is te m a  y e l  d isco  
debe c u id a rs e  que l o s  huecos even tua lm en te  form ados perm itan  f á ­
c ilm e n te  h a c e r  en e l lo s  e l  v a c ío . P a ra  e s to  en l a s  p ie z a s  a i s l a -  

$0 d o ra s  cerám icas se  p revé un ag u je ro  a d ic io n a l  p a ra  e l  v a c io . Ade-
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más l a s  p a r te s  b a jo  te n s ió n  deben p o seer s u f i c i e n t e  d i s ta n c ia  a 
lo s  elem entos de l a  c o n s tru c c ió n  p u e s to s  a l  p o te n c ia l  d e l  d isco , 
p a ra  que cuando se t r a t a  de te n s io n e s  de v a r io s  m ile s  de v o l t io s  
se  ob tenga to d a v ía  una r e s i s t e n c i a  e l é c t r i c a  s u f i c i e n t e .  P ara  e v i-  

55 b a r  que so b re  l a s  p ie z a s  a i s la d o r a s  cerám icas se  p r e c ip i te n  vapo­
r e s  que redu zcan  l a  co n d u c tiv id a d  e l é c t r i c a  de l a  s u p e r f i c i e ,  so­
b re  l a s  p ie z a s  a is la d o r a s  ce rám icas se a p l ic a  una p ro te c c ió n  cen­
t r a  e l  empañadp que se  o b tie n e  g r a c ia s  a  l a  conform ación adecuada 
de lo s  c a sq u e te s  de f i j a c i ó n  y de l a  p la c a  b a s e .

60 Las f ig u r a s  p re se n ta n  un ejem plo de e je c u c ió n  d e l  nuevo so s­
té n .  En l a  f ig u r a  1. se  i l u s t r a  un d isco  m e tá lic o  de s o s té n  en 
p la n ta  y  en s e c c ió n . E l d isco  m e tá lic o  se  d e s ig n a  po r 1 , po r 2 lo s  
a g u je ro s  p a ra  r e c i b i r  lo s  co n d u c to re s  a i s la d o s  de p a so . En e l  cen­
t r o  de l a  p la c a  m e tá lic a  se  en cu en tran  o r i f i c i o s  3 QP-e s i r v e n  p ara  

65 r e c i b i r  e le c tro d o s  u n id o s  conductoram ente con e l  d i s c o .  La f ig u r a  
2 p re s e n ta  una se cc ió n  p o r un s o s té n  de e le c t r o d o s .  E l  d isc o  de 
s o s té n  tam bién  se  d es ig n a  p o r 1 y  p e r  4 e l  e le c tr o d o  que se h a  de 
s o s te n e r .  E l so s te n im ie n to  se  r e a l i z a  con a u x i l io  d e l  p asad o r 5? 
que a g a r ra  a  t r a v é s  d e l  a g u je ro  2 d e l  d isc o  y  so b re  e l  d isc o  c e -  

70 rám ico y a i s la d o r  6 se  une con e l  c a sq u e te  de chapa y .  E s te  ca s­
q u e te  7 se  une con e l  d is c o  1 m edian te  so ld a d u ra  y  s i r v e  a l  mismo 
tiem po de p ro te c c ió n  c o n tra  ensañam iento  de l a  ce rám ica . E l o r i ­
f i c i o  8 en e l  d isco  cerám ico 6 s i r v e  p a ra  h a c e r  e l  v ac io  en e l  
e sp ac io  hueco o r ig in a d o  e n t r e  e l  d is c o  cerám ico  6 y  e l  casque te  

75 de chapa 7 , que se  n e c e s i t a  p a ra  a i s l a r  e l  p asad o r 5 d e l  casque­
t e  7* La f ig u r a  3 i l u s t r a  e l  s o s té n  de un c a e q u il lo  c a tó d ic o  en 
e l  d is c o . E l d isc o  de s o s té n  se d e s ig n a  nuevam ente por 2 , y  en l o s  
punto  en que lo s  p u n ta le s  $ de s o s té n  d e l e a s q u l l lo  c a tó d ic o  10 
a t r a v ie s a n  p o r e l  d is c o , posee una s e c c ió n  t r a n s v e r s a l  re d u c id a .
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Se r e iv in d ic a  como nuevo y  de p ro p ia  in v e n c ió n :

1#- Broce d im ien to  p a ra  l a  f a b r ic a c ió n  de so s te n e s  p a ra  s i s ­
tem as de e le c tr o d o s  de r e c ip ie n te s  de d e sc a rg a , c a ra c te r iz a d o  
por que e x is te n  v a r ia s  p ie z a s  cerám icas a i s l a d o r a s ,  em pleándose 
de e l l a s  una p ie z a  p a ra  cada apoyo, l a  c u a l  se  f i j a  en un d isco  
m e tá lic o  común de so s té n  con a u x i l io  de un  c a s q u e te .

2 .— P roced im ien to  p a ra  l a  f a b r ic a c ió n  de s o s te n e s  p a ra  s i s ­
tem as de e le c tro d o s  de r e c ip ie n te s  de d esca rg a  según lo  r e i v i n ­
d icado  en e l  punto 1 , c a ra c te r iz a d o  p o r que lo s  p u n ta le s  p a ra  lo s  

90 e le c tro d o s  como, p o r e jem p lo , e l  cá to d o , que s in  empleo de p ie z a s  
a i s la d o r a s  cerám icas se  han  de s o s te n e r  en e l  d isc o  m e tá l ic o , se 
hacen  de un m a te r ia l  con menor co n d u c tiv id ad  té rm ic a , po r ejem plo 
de una a le a c ió n  de h i e r r o ,  m olibdeno y  n íq u e l .

95 tem as de e le c tro d o s  de r e c ip ie n te s  de d e sc a rg a  según l e  r e iv in d i ­
cado en e l  punto 1 , c a ra c te r iz a d o  por que l a  s e c c ió n  t r a n s v e r s a l  
d e l  d isc o  m e tá lic o  de s o s té n  en lo s  p u n to s  en que s e  meten en  é l  
d irec tam e n te  lo s  p u n ta le s  o apoyos de lo s  e le c tro d o s , se  reduce 
por re c a lc a d o , p rensado u  o t r a  o p e ra c ió n .

100 4 . -  P roced im ien to  p a ra  l a  f a b r ic a c ió n  de s o s te n e s  para  s i s ­
tem as de e le c tro d o s  de r e c ip ie n te s  de descarg a  según lo  r e iv in d i ­
cado en lo s  p u n to s 1 a  3* c a ra c te r iz a d o  p o r que e l  d is c o  m e tá lic o  
de so s té n  se  f a b r ic a  en una o p e ra c ió n .

10$ a s is te m a s  de e le c tro d o s  de r e c ip ie n te s  de d e sc a rg a  según lo  r e i ­
v in d icad o  en lo s  p un tos 1 a  4 ,  c a ra c te r iz a d o  por que l a  d i s ta n c ia  
de lo s  p u n ta le s  de so s té n  d e l  s is te m a  de e le c tr o d o  re sp e c to  a l  
d isc o  de s o s té n  se o b tie n e  m ed ian te  una p l a n t i l l a ,  que a l  mismo 
tiem po p e rm ite  r e a l i z a r  l a  u n ió n  e n t r e  lo s  c a sq u e te s  m e tá lic o s  

110 que envuelven  a l  d isc o  cerám ico  y  e l  d is c o  de s o s té n ,  p re f e re n te ­
m ente m ed ian te  so ld a d u ra .

3 .— P roced im ien to  p a ra  l a  f a b r ic a c ió n  de s o s te n e s  p ara  s i s

P roced im ien to  p a ra  l a  f a b r ic a c ió n  de un s o s té n  d e s tin a d o
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B eta  P a te n te  re c a e  so b re  "PROCEDIMIENTO PARA LA EABRICACION 
DE SOSTENES DESTINADOS A SISTEMAS DE ELECTRODOS DE RECIPIENTES
DE DESCARCA", como queda d e s c r i to  en l a  p re s e n te  Memoria^ c a ra c ­
te r iz a d o  en l a  a n t e r io r  N ota y  re p re se n ta d o  en l o s  a d ju n to s  Di­
b u jo s  .
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